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Los articulos publicados en la REVISTA EIA estan protegidos por derechos de autor y pueden ser
utilizados con fines no comerciales. Los usuarios pueden acceder, descargar, copiar, traducir, y
extraer los datos que se requieran del texto, las imagenes, los graficos y las ilustraciones; siempre y
cuando, el usuario cumpla con los siguiente requerimientos:

e Citar el articulo usando una cita bibliografica correspondiente. Para tal efecto revise en las
referencias el destacado «para citar este articulo».

e Utilizar el articulo, su informacién y elementos graficos para fines no comerciales.
e Mantener la integridad del articulo.

e Cualquier traduccidn, para los cuales no se ha establecido un acuerdo de traduccién previa con el
Fondo Editorial EIA, casa editora de la Revista EIA, deben mostrar claramente la afirmacion: «esta
es una traduccion no oficial de un articulo que aparecid en la Revista EIA y el Fondo Editorial EIA no
ha aprobado esta traduccion».

Para obtener permiso para utilizar los articulos de la Revista EIA mas alla de lo permitido aqui,
comunicarse con el Fondo Editorial EIA.
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Nota de caratula

La imagen de portada es una representacion tridimensional de un Orbital molecular HOMO del h-BN 1,0 nm?, cuya
contribucién atémica se tiene por parte de los orbitales 2pz del nitrégeno.

Esta interpretacion se basa en la imagen correspondiente tomada del articulo Pardmetros de reactividad del grafeno
negro vs. grafeno blanco de dimensiones de 1,0 nm’: estudio quimico cudntico computacional, incluido en la presente edicion
especial, y que pertenece a los autores Vianeis De Jesus Araujo Contreras, Olga Lucia Castellano, Samuel Eligio Sambrano Rojas
y Ramén De Jesus Bertel Palencia. La Revista EIA agradece a los autores.



Caracteristicas de la Revista EIA

La Revista EIA es una publicacion cientifica y tecnoldgica de la Escuela de Ingenie-
ria de Antioquia, de periodicidad semestral, cuya finalidad es la divulgacién de la
cienciay delos hallazgos dela investigacion, ante todo la del campo de laingenieria,
el desarrollo tecnolégico y la innovacién y los los campos estratégicos: a) tecnolo-
gias para la salud, b) energia, infraestructura y gestién del territorio, c) recursos
naturales: agua, minerales y biodiversidad, y d) organizacién e industria; y los ejes
transversales: a) desarrollo sostenible, b) modelacidn, c) gerencia, finanzas y mer-
cadeo; d) TIC, automatizacion e instrumentacion, d) educacion, y e) materiales; los
cuales ha definido la Escuela de Ingenieria de Antioquia como su foco institucional.

Es un espacio abierto a la comunidad cientifica y académica.

La lectura de la Revista EIA es de interés primordial para investigadores, profe-
sionales, docentes y estudiantes de educaciéon superior que deseen actualizarse o
profundizar en temas de ingenieria, en especial los resultantes de la investigacion.

La Revista EIA estimula la discusién cientifica como medio para la produccién de
conocimiento depurado.

Como minimo dos evaluadores externos al Comité Editorial, y usualmente también
externos a la Escuela, dan su dictamen especializado acerca de cada articulo que
se somete a su juicio.

Caracteristicas de los articulos

El Comité Editorial estudia los articulos recibidos y decide sobre su inclusion en la
Revista. Ejerce la facultad de efectuar en los textos los ajustes de redaccién ade-
cuados para la mayor claridad, coherencia y correccidn.

Los articulos deben ser inéditos y no estar a consideracién de otra publicacion.
Se aceptan articulos en espafiol, inglés, francés o portugués. Las especificaciones
relativas a estructura, extension, envio y otros aspectos formales se detallan en la
seccién “Instrucciones para los autores” al final de este ejemplar.

Tienen cabida preferencial los articulos de investigacidn cientifica y desarrollo
tecnolégico, las reflexiones originales sobre un asunto y la revision del estado de
un dominio especifico de la ciencia y la tecnologia.

Proceso de evaluacion de originales

La evaluacion de los articulos es de tipo anénimo, en cuyo proceso no se
conocen entre si el autor y el revisor (método doble ciego). En ejercicio del derecho
de publicacién que le asiste, el Comité Editorial revisara los originales, apoyado en
asesoria calificada, cuando fuere necesaria, e informara a los autores si el articulo
se descarta, si se les devuelve para el cumplimiento de las normas de presentaciéon
0 para mejorar su estructura y redaccidn, o si pasa a evaluacion de pares.

Los evaluadores o pares seran dos o mas, y su concepto se emite por escrito.



